
フルブライト・セミナー

山王グランドビル地下1階会議室
東京都千代田区永田町2-14-2

500円（当日受付にて）

先着 40名（定員になり次第締め切らせていただきます。）

会 場

定 員

参加費

2018年度 フルブライト公開セミナー

お問合せ先： 公益財団法人日米教育交流振興財団 事務局（月～金 10:00～16:00）
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル416
Tel: 03-3503-1841   Fax: 03-3503-0758       Email: fulbrightfoundation@Fulbright.or.jp

共催： 公益財団法人日米教育交流振興財団（フルブライト記念財団）、フルブライト日本同窓会

参加申込
（公財）日米教育交流振興財団ホームページ「セミナー参加申込」より

http://www.Fulbright.or.jp/

申込〆切 10月19日（金）

講師: 伊藤 実佐子 氏
（日米文化教育交流会議（CULCON）事務局長）

今年6月に発表されたCULCON合同会議で合意された「共同声明」と報告書に基づき、学生交流の
現状と、2013年にCULCONで提唱された「2020 年までに留学生交流数倍増」という政府目標達成
に向けての課題や施策に触れつつ、CULCON活動全般についてお話しいただきます。 CULCONは
1961年6月、当時の池田首相とケネディ米大統領の合意により設立され、日米の有識者が2年毎に
両国間の文化・教育・知的交流について討議し、両国政府及び社会に対し必要な施策の提言・勧
告を行っています。

◆プロフィール◆

津田塾大学卒業（英文学科アメリカ研究専攻）
1986年～2004年 出版社勤務
2004年～2006年 国際交流基金情報センター（JFIC）所長〔東京〕
2006年～2011年 在アメリカ日本国大使館参事官、広報文化センター

（JICC）所長〔ワシントンD.C.〕
2011年～2014年 国際交流基金ロサンゼルス日本文化センター（JFLA）

所長〔ロサンゼルス〕
2014年～2016年 在シンガポール日本国大使館参事官、ジャパン・クリエイティブ・

センター（JCC）所長〔シンガポール〕
2017年1月～ 現職


